
Acknowledgment of reviewers

Consistent quality of papers published in International Journal of Heat and Fluid Flow can only be maintained with the cooperation
of a number of expert referees. The Editor-in-Chief would like to thank all those who have donated the hours necessary to review,
evaluate, and comment on manuscripts; their conscientious efforts have allowed the journal to maintain its tradition of excellence.
We are grateful to:

K. Abe
J.I.D. Alexander
G. Alfonsi
D. Apsley
P.S. Ayyaswamy
B. Azzopardi
S. Balachandar
F. Bataille
J.W. Baughn
M. Behnia
A.H. Beitelmal
A. Bejan
R. Bennacer
G. Bergeles
S.H. Bhavnani
D. Bouris
K. Bremhorst
M. Breuer
A.P. Burnger
D. Butterworth
A. Cavallini
G.P. Celata
P.R. Chanda
H. Chattopadhyay
C.-H. Chen
P.-H. Chen
C.Y. Cheng
R.J. Cheng
H. Cho
H.H. Cho
J.-W. Cho
H. Choi
J.I. Choi
G. Constantinescu
M. Cotton
T. Craft
C.T. Crowe
L. Davidson
E.J. Davis
W. Dawes
G. Desrayaud
I.G. Dodge
P.A. Durbin
A. Eastman
J. Eaton
J.K. Eaton
T. Ebisu
R. Eggers

J. Ehrhard
H. Esaka
M. Escudier
M. Fiebig
K. Flack
D. Fletcher
J.F. Foss
A.M. Foster
R.L. Frederick
R. Friedrich
U. Fritsching
J. Froehlich
L. Fuchs
M. Fujii
H. Fujita
T. Fukano
Y. Fukunishi
E. Fukushima
F. Garnier
T. Gatski
A. Gelfat
A. Gerasimov
S.M. Ghiaasiaan
P.W. Giel
I. Ginzburg
T. Goto
J.R. Grace
D. Gregory-Smith
R. Greif
S.M. Guo
M.Y. Ha
M.A. Habib
J. Han
K. Hanjalic
D.K. Harris
M. Havel
T. Hayase
T. Hibiki
M. Hirota
C. Hirsch
K. Hishida
K. Horiuchi
G.M. Horsch
G. Huppertz
J.M. Hyun
H. Iacovides
K. Ichimiya
T. Inamura

International Journal of Heat and Fluid Flow 26 (2005) 526–528

www.elsevier.com/locate/ijhff

doi:10.1016/S0142-727X(05)00025-1



I. Ishihara
M. Ishizuka
R. Issa
A.V. Johansson
P. Johansson
M.W. Johnson
J.-L. Joly
W.P. Jones
H. Jonker
P. Joubert
T. Kajishima
Y. Kamotani
S.G. Kandlikar
T.G. Karayiannis
N. Kasagi
G. Kasperski
C. Kato
Y. Kawaguchi
H. Kawamura
S. Kenjeres
D.B.R. Kenning
Y.Y. Khine
J. Kim
S.Y. Kim
S. Kimura
K. Kitamura
M. Kiya
J.F. Klausner
H.-J. Ko
T. Kobayashi
S. Komori
S. Koyama
T. Kunugi
A. Kuroda
J.L. Lage
C.-L. Lai
A. Lallemand
K. Lam
D. Laurence
G. Lavergne
C.J. Lawn
P. Le Quere
S.-J Lee
T.S. Lee
S. Leonardi
W.H. Leong
M.A. Leschziner
R. Letan
G. Levermore
J.F. Li
F.S. Lien
F.-S. Lien
P. Ligrani
C.-L. Lin
S. Liu
G.D. Lock
O. Manca
R. Manceau
R.M. Manglik
N. Mansour
S.L. Manzelle
N.C. Maratos
M. Marcoux
M. Marengo
S. Masuda
M. Matsubara
A. Matsuo
H. Matsushima

D. Maynes
G.D. McBain
M.J. McCready
K.B. McGrattan
M. Merci
O. Metais
M. Mharzi
M. Misale
K. Mishima
Y. Miyake
J. Mizushima
A. Mochida
O. Mochizuki
S. Mochizuki
A.A. Mohamad
M. Monde
M. Moran
G.L. Morini
Y. Morinishi
U. Muller
Y. Murai
A. Murata
Y. Nagano
T. Nagasaki
A. Nakayama
V. Narayanan
R. Nassar
J.H. Nie
P. Nielsen
K. Nishino
S. Obayashi
S. Obi
C. Oh
K. Okuyama
A. Ooi
H. Otake
J.M. Owen
H. Ozoe
V.C. Patel
H. Peehossaini
S.-P. Peng
F. Penot
M. Peric
J. Pettersen
R.J. Poole
D. Poulikakos
R.P. Prabhamani
M. Rabbitt
H.R. Rahal
K. Ramamurthi
P. Rambaud
R.H. Rangel
M.W. Reeks
B. Riviere
W. Rodi
D.J.E.M. Roekaerts
W. Roetzel
J. Sakakibara
N. Sandham
S. Sarkar
S. Satake
F. Schaub
R. Schiestel
J. Schlosser
S. Schmidt
D. Schotzau
E. Sciubba
Y. Sergeev

527Acknowledgment of reviewers



Y.-M. Shen
N. Shikazono
M. Shoji
C.W. Shu
I.B. Simanovski
T.W. Simon
R. Simpson
K. Siren
J. Smolik
R.M.C. So
F. Sofiropoulos
M. Sommerfeld
P.R. Spalart
K.D. Squires
P. Stansby
C. Stelian
P. Stephan
K. Suga
H.J. Sung
D.C. Swailes
D.K. Tafti
S. Takagi
K. Takahashi
Y. Takata
Y. Takeda
F. Takemura
T. Takeno
A. Takimoto
T. Tanahashi
T. Tanaka
G. Tanda
S. Tardu
D.A. Taulbee
A.K.M. Taylor
J.J. Telega
H.C. Ti
T. Tomimura
A. Tomiyama

K. Torii
K. Toyoda
C. Tropea
C.D. Tsakiroglou
M. Tsubokura
K. Tsuchiya
M. Tsutahara
P. Tucker
M. Tummers
A.B. Turner
Y. Utaka
K. Vafai
J.V.C. Vargas
J. Vilemas
R. Viskanta
D. Vizman
C.-H. Wang
L.-P. Wang
S.J. Wang
T. Wang
A.P. Watkins
B.W. Webb
H. Wengle
J. Werther
C. Williamson
Y.-X. Xuan
M. Yamamoto
S. Yamamoto
C. Yang
Y.M. Yang
E. Yee
M. Yilmaz
H. Yoshida
S. Zaleski
T.S. Zhao
G.M. Zharkova
S. Zhong
G. Zummo

528 Acknowledgment of reviewers


